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Resumen
En este trabajo se presenta el diseño de un dispositivo mecatrónico que permite inducir curvatura a una fibra óptica. Para su realización se usaron piezas hechas con una impresora 3D. Estas fueron ajustadas a un riel de guía lineal acoplado a un motor a pasos. Se desarrolló una interfaz con el software LabVIEW para controlar el sistema de medición y adquirir la señal óptica en tiempo real con la conectividad a un analizador de espectros ópticos por medio de comunicación GPIB-USB. Se analizó un pico de interferencia de un interferómetro óptico empalmado a la fibra óptica. Con el dispositivo propuesto se logró una desviación estándar menor a 0.135 dBm dentro de un rango de curvatura de 0 m-1 a 120 m-1 para diferentes resoluciones de desplazamiento lineal y distancias iniciales sin curvatura, mostrando alta repetitividad. Finalmente, se obtuvo una baja histéresis ya que se alcanzó una desviación estándar menor a 0.46 dBm.
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